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Тема дисертації:
1. Фізичні основи плазмодинамічних систем середніх енергій широкого спектру застосувань

2. Physical base of plasmodynamic systems of medium energies of a wide range of applications

Реферат/анотація:
1. В дисертації розв’язано наукову проблему створення фізичних основ проектування, розробки та оптимізації
плазмодинамічних систем середніх енергій широкого спектру застосувань та експериментально
продемонстровано можливості їх застосування в різноманітних галузях сучасної науки і техніки. Визначено
фізичні механізми та особливості процесів, що відбуваються в плазмодинамічних плазмооптичних системах
з об’ємним електричним зарядом в присутності схрещених електричних та магнітних полів в умовах
середнього вакууму та впливають на можливості їх використання в сучасному науковому експерименті і
іонно-плазмових вакуумних технологіях, зокрема нанотехнологіях. На основі плазмооптичного підходу до
генерації та керування іонно-плазмовими потоками запропоновано низку новітніх плазмодинамічних
пристроїв, що відповідають потребам сучасних технологій модифікації поверхневих властивостей матеріалів
та сучасного наукового експерименту.



2. The dissertation solves the scientific problem of creating the physical basis of designing, developing, and
optimizing plasmodynamic systems of medium energies of a wide range of applications and experimentally
demonstrates the possibilities of their application in various branches of modern science and technology. For this
purpose, the fundamental physical processes and phenomena occurring in such systems were investigated in
order to create a scientific basis for their effective use in the development and optimization of the latest plasma-
dynamic devices based on the fundamental plasma-optical principles of magnetic isolation of electrons and
equipotentialization of magnetic field lines. The physical mechanisms and features of the processes that occur in
plasma-dynamic plasma-optical systems with a space electric charge in the presence of crossed electric and
magnetic fields in low vacuum conditions and affect the possibilities of their use in modern scientific experiments
and ion-plasma vacuum technologies, in particular, nanotechnologies are investigated.
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